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摘要(译)

一种超声波传感器，包括：基板，其中形成有开口;振动膜，设置在基板
上以封闭开口;多个振动元件设置在沿振动膜的厚度方向的平面图中振动
膜和开口彼此重叠的位置处;密封板，其设置成面对振动膜，支撑振动
膜，并且具有面向振动膜的表面作为平坦表面;并且，在平面图中设置在
相邻的振动元件之间的抑制部分与振动膜和密封板结合，并且由用于抑
制振动膜的振动传递的树脂材料形成。
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